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축전결합플라즈마의 전자가열 연구와 응용
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축전결합플라즈마는 산업적으로 가장 많이 사용되는 플라즈마 소스이며 이를 이해하고

보다 잘 응용하기 위해 최근 년간 수많은 연구가 진행되어 왔다 축전결합플라즈마는20 .
크기에 따라 1m2

면적상의 대형 플라즈마에서 머리카락보다 굵기가 얇은 초소형 플라즈

마 압력에 따라 이하의 저압플라즈마에서 의 상압플라즈마로 나뉠 수, 10 mTorr 760 Torr
있다 각각의 플라즈마가 가지고 있는 특성은 그들이 가지고 있는 플라즈마 변수에 의해.
결정되며 이는 플라즈마를 발생시키는 전자가열 및 수송 메커니즘에 따라 크게 영향을,
받는 것으로 알려져 있다 본 발표에서는 다양한 축전결합플라즈마 소스와 전자가열 메카.
니즘을 소개하고 이를 통한 응용연구에 대해 이야기하고자 한다.




